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集束イオンビーム照射装置（FIB）を用いて偏光の乱れ

の小さい近接場光プローブを作製した。その結果、光を

用いてナノメートルスケールの領域へスピン偏極した電子

を注入することに成功した。 

１．概要（Summary） 

 

利用した装置 
２．実験（Experimental） 

・集束イオンビーム照射装置（FIB） 
ウエットエッチングにより作製されたダブルテーパー構造

を持つ光ファイバープローブにクロムを 150 nm 蒸着した。

この光ファイバープローブの先端に対しFIB を用いてGa
イオンエッチングすることにより開口部を形成し近接場光

プローブを作製した。 

 

Fig.1 に今回作製した近接場光プローブの走査型電子

顕微鏡像を示す。近接場光プローブ先端の黒い部分が

開口部である。近接場光プローブから円偏光を出射する

ためには、この開口部の形状が軸対称に近いことが必要

である。本実験では FIB を用いたスライシングにより直径

約 100 nm の真円に近い開口部を作製することに成功し

た。この近接場光プローブを用いて試料に円偏光を照射

し、スピン偏極した電子をナノメートルスケールの領域に

注入することに成功した。この成果は、例えば、消費電力

を極限まで低減させるとされるスピントロニクス素子やトポ

ロジカル素子中のスピン偏極した電子の流れの空間分布

の解明に貢献するものと考えられる。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
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４．その他・特記事項（Others） 

 
Fig. 1 Scanning electron microscope image of a 
near-field probe tip.  
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